
2026 ACC 크리에이터스 레지던시 국제공모

국립아시아문화전당 ACC 크리에이터스 레지던시는 예술과 테크놀로지를 융합한 지속가능한 창제작 플랫폼 
구축을 목표로, 예술, 미디어, 디자인, 건축, 공학 등 다분야 창제작자 ‘크리에이터스(CREATORS)’가 참여하는 
다학제적 프로젝트의 연구개발·제작·결과물 발표(전시) 기회를 제공합니다. 올해 ACC 크리에이터스 레지던시에 
참여하여 실험적인 프로젝트를 창제작할 역량 있는 국내외 크리에이터스를 모집하오니 많은 관심과 참여 바랍니다.

1. 공모개요
• 공모명  2026 ACC 크리에이터스 레지던시 국제공모
• 공모주제  사변적 공동체 (Speculative Communities)
• �공모분야  아트 & 테크놀로지 

– �공모 주제를 바탕으로 AI, VR, MR, XR, 로보틱스, IoT, 모션캡처, 게임, 레이저, 키네틱 미디어, 오디오비주얼, 
사운드, 영상, 입체·공간음향 기술 등을 활용한 프로젝트

• 입주기간  2026. 6. 27.(토) – 11. 30.(월) (5개월)
• 프로그램  2026. 7. 1.(수) – 11. 30.(월) ※ 레지던시 프로그램 운영
• 결과발표  2026. 11. 20.(금) – 29.(일) / 창제작 스튜디오

공모 분야

세부 분야

아트 & 테크놀로지

오디오비주얼

이머시브 사운드

모집 인원
(팀 최대2인)

6팀

1팀

1팀

프로젝트 결과물 (예)

아트 & 테크놀로지 설치 프로젝트 복합스튜디오 
복합제작실, 작업실

미디어스튜디오 
미디어시연실 

미디어스튜디오
입체음향 제작실

라이브 오디오비주얼 설치 프로젝트 

사운드, 사운드스케이프, 입체음향, 
공간음향, 멀티미디어 등 설치 프로젝트

결과전시 장소
(창제작 스튜디오)

3. 자격요건

4. 접수방법 및 제출서류
• 접수기간  2026. 2. 13.(금) – 3. 1.(일) 23:59 (KST 한국시간 기준)
• 접수방법  홈페이지(www.acc.go.kr) 회원가입 후 온라인 접수
• �제출서류 

– 지원신청서 1부(프로젝트 제안서 포함): 지정양식(붙임1) 
– 이력서 및 포트폴리오 각 1부: 자유양식

5. 심사방법 및 선정자 발표
• 심사기준  지원자의 제출서류를 바탕으로 프로젝트 적합성 평가
• 심사절차  1차 서류심사 → 2차 온라인 PT 및 인터뷰심사 → 최종 참여자 선정
• �심사 및 선정자 발표 일정 

– 1차 서류심사: 2026. 3 – 4월 
– 1차 서류심사 합격자 발표: 2026. 4. 3.(금) 
– 2차 온라인 PT 및 인터뷰 심사: 2026. 4. 13.(월) – 19.(일) 
– 최종 선정자 발표: 2026. 4. 20(월), ACC 홈페이지 공고

6. 문의
• 공모문의  2026 ACC 크리에이터스 레지던시 국제공모 운영사무국
• Email accresidencyopencall26@gmail.com

※ 자세한 사항은 ACC 홈페이지에서 확인바랍니다.

2. 지원사항 및 참여조건

• 지원사항

• 후속지원
– �레지던시를 통해 발표된 일부 창제작 프로젝트는 향후 해외 유관기관과의 협의를 통해 프로젝트 2차 제작 지원 

및 전시·퍼포먼스 참여 기회 제공

• 참여조건
– 프로젝트 기획, 연구개발, 제작 및 발표를 위한 활동 수행
– 프로젝트 실행계획서 및 결과보고서 제출
– 레지던시 프로그램(7–11월: O.T, 주제세미나, 기술워크숍, 리서치투어 등) 참여
– ACC 크리에이터스 레지던시 결과전시(프로젝트 결과물 발표)
– 최소 매월 10일 작업실, 숙소 체류 및 사용, 관련 공간 운영 규칙 준수
– 개인 상해보험 가입확인서 제출 (외국 국적자의 경우 여행자보험)

프로젝트비

3,000만원 (복합제작실)
2,000만원 (그외분야)

창작활동비

250만원
(개인별 지급)

초청비

해외 왕복 항공권 1회
(해외거주자에 한함)

작업실

창제작
스튜디오

숙소

아시아창작
스튜디오

• 지원자격
– �융복합, 예술, 뉴미디어, 디자인, 건축, 공학 등 관련 분야에서 활동하며 프로젝트 연구개발·제작·발표가 가능한 

창제작자
– 외국 국적자의 경우 레지던시 기간 동안 국내 비자 발급의 결격 사유가 없는 자

• 지원 제외 대상
– 최근 3년 (2023년~2025년) 국립아시아문화전당 ACC 레지던시 참여자(팀원 포함)
– 2026년 타 보조사업의 보조금을 받는 프로젝트 및 사업으로 중복 신청한 자
– 레지던시 기간 중 단체, 기관, 학교, 기업 등에 전일제로 소속된 근로자
– 레지던시 기간 중 월 10일 이상 작업실 사용과 숙소 체류가 불가한 자
– 레지던시 기간 중 개인 일정으로 레지던시 프로그램 및 결과전시 참여가 불가한 자 
– 외국 국적자의 경우 국내 외국인등록증 발급(2개월) 전 출국계획이 있는 자


